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CAMPUS: Nova Suica
DISCIPLINA: CODIGO:
Estudo da Estabilidade e Comportamento de Sistemas Ceramicos GOOEECSC.01

Inicio: FEVEREIRO/2023

Carga Horaria: Total: 30 horas-aula Semanal: 2 aulas Créditos: 2
Natureza: Tedrica

Area de Formac&o - DCN: Especifica

Competéncias/habilidades a serem desenvolvidas: C4; C8; C9; C10; C11; C12; C13 (de
acordo com o item 4.1 do Projeto Pedagogico do Curso)

Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Engenharia de Materiais

Ementa:

Interfaces. Interface soélido/liquido: termodinamica, formacao de carga elétrica de superficie,
teoria da dupla camada elétrica, medida do potencial zeta. Sistemas coloidais e particulados
finos. Estabilidade de suspensdes e emulsGes. Propriedades elétricas das interfaces.
Interacdo de London — van der Waals. Teoria DLVO. Previsdo e modelamento da
agregacao/dispersdo. Interacbes extra DLVO. Floculacdo e coagulacdo. Reagentes
dispersantes, coagulantes e floculantes. Reologia. Sedimentagdo. Grau de
agregacado/dispersao. Aplicacdo em processamento ceramico.

Curso Periodo Eixo Obrigatoéria Optativa
Enge”h?”?‘ de 10° Processo de Fabricacéo X
Materiais

INTERDISCIPLINARIEDADES
Prerrequisitos

Processamento de Materiais Ceramicos
Correquisitos

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante

1 Promover o conhecimento dos principais fendmenos interfaciais que ocorrem
comumente em processos industriais.

2 Promover o conhecimento tedrico das principais técnicas de caracterizacdo dos
materiais ceramicos.

3 Promover o conhecimento da teoria e da aplicagéo dos diagramas de fases ceramicos
binarios e ternarios.

Unidades de Ensino Carga Horaria
(h/a)

Introducdo. Distingdo entre os conceitos de fase, superficie,

1 interfaces e interfases. Importancia das interfases. Interfase liquido- 08
gas: tensdo superficial; energia livre interfacial; Equacéo de Young-
Laplace; tenséo superficial dindmica; medida da tenséo superficial.

2 |Estado coloidal. Introducdo. Caracteristicas estruturais. 04

3 | Cinética. Movimentos em liguidos. Movimento browniano e difusdo. 06

4 Estrutura da dupla camada elétrica. Influéncia da adsorcao 04
especifica sobre a dupla camada elétrica. Medidas de cargas
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superficiais. Efeitos eletrocinéticos. Eletroforese e eletroosmose.
Célculo e aplicacbes do potencial zeta.

Reologia. Viscosidade. Fluidos ndo newtonianos. Viscoelasticidade.

5 . o 04
Sistemas ceramicos.
6 Sedimentacdo. Lei de Stokes. Caracterizacdo por gravidade e 04
centrifugacao.
Total 30
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